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摘要(译)

公开了一种有机EL器件，其包括具有均匀厚度的有机发光层，即使通过
涂覆方法形成有机发光层。具体公开了一种有机EL器件，包括基板，布
置在基板上的阳极，布置在阳极上的有机发光层，以及限定用于有机发
光层的布置区域的堤。凹槽形成在堤的上表面上，凹槽的外边缘或内边
缘限定有机发光层的边界。
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